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PERFIL DA EMPRESA

>>> Sobre nós

Kintek Solution Ltd is one technology orientated organization, team members are

devoted to probing the most efficicent and reliable technology and innovations in the

scienticfic researching equipment, fields like biochemical reacting, new materials

researching, heat treatment, vaccum creating, refrigerating, as while as pharmaceutical

and petroleum extracting equipment.

In the past 20 years, we earned rich experiences in this researing equipment field, we

are capable to supply both the equipment and solution according to customer’s needs

and realities, we have also developed lots of customer tailer equipment accoding to a

specific working purpose, and we have lots of successful projects in many universities

and institutes from different countries, like Asia,Europe,North and south America,

Australia and New Zealand, middle east, and Africa. 

Profession, quick response, hard working, and sincerity is a remarkable label of our

team meambers working attitude, which earn us a sound reputation among our clients.

We are here and ready to service our clients from different countries and regions, and

share the most efficent and reliable technology together!
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Forno Horizontal De Grafitização A Alta Temperatura
Número do item: GF-01

Introduction

Forno de grafitização horizontal: Este tipo de
forno foi concebido com os elementos de
aquecimento colocados horizontalmente,
permitindo um aquecimento uniforme da
amostra. É adequado para a grafitização de
amostras grandes ou volumosas que requerem
um controlo preciso da temperatura e
uniformidade.

Saiba mais

Especificações do modelo do
produto GF-01-40×40×120 GF-01-50×50×140 GF-01-55×55×160

Volume (L) 192 350 484

Temperatura nominal (℃) 2800 2800 2800

Temperatura limite(℃) 3100 3100 3100

Área de aquecimento efectiva
(mm) 400×400×1200 500×500×1400 550×550×1600

Potência (KW) 200 350 450

Frequência(HZ) 1500 1000 1000

Método de controlo da
temperatura Adotar o termóstato elétrico japonês Shima

Método de aquecimento Aquecimento por indução

Sistema de vácuo Bomba de vácuo de palhetas rotativas (para requisitos de vácuo elevado, é necessária uma bomba de vácuo Roots e uma bomba de
difusão de óleo)

Atmosfera de sinterização N2, Ar e outros gases

Tensão nominal de alimentação
(V) 380

Tensão nominal de aquecimento
(V) 750

Limite de vácuo (Pa) 100 (estado frio de vácuo)

info@kindle-tech.com | https://kindle-tech.cominfo@kindle-tech.com | https://kindle-tech.com

https://pt.kindle-tech.com/products/graphitization-furnace?utm_source=pdf
mailto:info@kindle-tech.com
https://kindle-tech.com?utm_source=pdf
mailto:info@kindle-tech.com
https://kindle-tech.com?utm_source=pdf


Forno De Grafitização Experimental De Igbt
Número do item: GF-02

Introduction

O forno de grafitização experimental IGBT, uma
solução à medida para universidades e
instituições de investigação, com elevada
eficiência de aquecimento, facilidade de
utilização e controlo preciso da temperatura.

Saiba mais

Especificações do modelo do
produto GF-02-Ф10×15 GF-02-Φ20×30 GF-02-Ф30×40

Volume(L) 1.1 10 28

Temperatura limite (C) 3100 3100 3100

Área de aquecimento efectiva
(mm) Φ100×150 Φ200×300 Φ300×400

Potência (KW) 30 50 80

Frequência(HZ) 4000 2500 2500

Método de controlo da
temperatura Termóstato elétrico Shima do Japão

Método de aquecimento Aquecimento por indução

Sistema de vácuo Bomba de vácuo de palhetas rotativas (para requisitos de vácuo elevado, são necessárias uma bomba de vácuo Roots e uma bomba de
difusão de óleo)

Atmosfera de sinterização N2, Ar

Tensão nominal de alimentação
(V) 380

Tensão nominal de aquecimento
(V) De acordo com a determinação do projeto, configurar o transformador

Limite de vácuo (Pa) 100 (estado frio de vácuo)
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Forno De Grafitização De Película De Alta Condutividade
Térmica
Número do item: GF-03

Introduction

O forno de grafitização de película de alta
condutividade térmica tem temperatura
uniforme, baixo consumo de energia e pode
funcionar continuamente.

Saiba mais

Especificações do modelo do
produto GF-03-Ф40×100 GF-03-Ф50×100 GF-03-Ф60×100 GF-03-Ф90×160

Volume (L) 125 196 282 1000

Temperatura nominal (C) 2800 2800 2800 2800

Temperatura limite (C) 3100 3100 3100 3100

Área de aquecimento efectiva
(mm) Ф400×1000 Ф500×1000 Ф600×1000 Ф900×1000

Potência (KW) 150 200 30 600

Frequência(HZ) 1500 1000 1000 1000

Método de controlo da
temperatura Termóstato elétrico Shima do Japão

Método de aquecimento Aquecimento por indução

Sistema de vácuo Bomba de vácuo de palhetas rotativas (para requisitos de vácuo elevado, são necessárias uma bomba de vácuo Roots e uma bomba de
difusão de óleo)

Atmosfera de sinterização N² Ar e outros gases

Tensão nominal de alimentação
(V) 380

Tensão nominal de aquecimento
(V) 750

Limite de vácuo (Pa) 100 (estado frio de vácuo)
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Forno De Grafitização De Material Negativo
Número do item: GF-04

Introduction

O forno de grafitização para a produção de
baterias tem temperatura uniforme e baixo
consumo de energia. Forno de grafitização para
materiais de eléctrodos negativos: uma solução
de grafitização eficiente para a produção de
baterias e funções avançadas para melhorar o
desempenho da bateria.

Saiba mais

Especificações do modelo do
produto GF-04-Ф40×100 GF-04-Ф50×100 GF-04-Ф60×100 GF-04-Ф70×140 GF-04-Ф90×160 GF-04-100×200

Volume (L) 125 196 282 550 1000 1500

Temperatura nominal (C) 2800 2800 2800 2800 2800 2600

Temperatura limite (C) 3100 3100 3100 3100 300 2800

Área de aquecimento efectiva
(mm) Ф400×1000 Ф500×1000 Ф600×1000 Ф700×1400 Ф900×1600 Ф1000×2000

Potência (KW) 150 250 350 550 700 1000

Frequência (HZ) 1500 1000 1000 1000 1000 1000

Método de controlo da
temperatura Termóstato elétrico Shima do Japão

Método de aquecimento Aquecimento por indução

Sistema de vácuo Bomba de vácuo de palhetas rotativas (para requisitos de vácuo elevado, são necessárias uma bomba de vácuo Roots e uma bomba de
difusão de óleo)

Atmosfera de sinterização N² Ar e outros gases

Tensão nominal de alimentação
(V) 380

Tensão nominal de aquecimento
(V) 750

Limite de vácuo (Pa) 100 (estado frio de vácuo)
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Forno Vertical De Grafitização A Alta Temperatura
Número do item: GF-05

Introduction

Forno de grafitização vertical de alta
temperatura para carbonização e grafitização
de materiais de carbono até 3100 ℃. Adequado
para grafitização moldada de filamentos de
fibra de carbono e outros materiais sinterizados
em um ambiente de carbono. aplicações em
metalurgia, eletrônica e aeroespacial para a
produção de produtos de grafite de alta
qualidade, como eletrodos e cadinhos.

Saiba mais

Especificações do modelo do
produto GF-05-Ф40×100 GF-05-Ф50×100 GF-05-Ф60×100 GF-05-Ф70×140 GF-05-Ф90×160 GF-05-Ф100×200

Volume (L) 125 196 282 550 1000 1500

Temperatura nominal (C) 2800 2800 2800 2800 2800 2600

Temperatura limite (C) 3100 3100 3100 3100 300 2800

Área de aquecimento efectiva
(mm) Ф400×1000 Ф500×1000 Ф600×1000 Ф700×1400 Ф900×1600 Ф1000×2000

Potência (KW) 150 200 300 500 600 800

Frequência (HZ) 1500 1000 1000 1000 1000 1000

Método de controlo da
temperatura Termóstato elétrico Shima do Japão

Método de aquecimento Aquecimento por indução

Sistema de vácuo Bomba de vácuo de palhetas rotativas (para requisitos de vácuo elevado, são necessárias uma bomba de vácuo Roots e uma bomba de
difusão de óleo)

atmosfera de sinterização N² Ar e outros gases

Tensão nominal de alimentação
(V) 380

Tensão nominal de aquecimento
(V) 750

Limite de vácuo (Pa) 100 (estado frio de vácuo)
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Forno De Grafitização De Descarga Inferior Para Materiais De
Carbono
Número do item: GF-06

Introduction

Forno de grafitização de fundo para materiais
de carbono, forno de temperatura ultra-alta até
3100°C, adequado para grafitização e
sinterização de barras de carbono e blocos de
carbono. Design vertical, descarga inferior,
alimentação e descarga convenientes,
uniformidade de alta temperatura, baixo
consumo de energia, boa estabilidade, sistema
de elevação hidráulica, carga e descarga
convenientes.

Saiba mais

Especificações do modelo do
produto GF-06-Ф40X100 GF-06-Ф50X100 GF-06-Ф60X100 GF-06-Ф70X140 GF-06-Ф90X160 GF-06-100X200

Volume (L) 125 196 282 550 1000 1500

Temperatura nominal (C) 2800 2800 2800 2800 2800 2600

Temperatura limite (C) 3100 3100 3100 3100 300 2800

Área de aquecimento efectiva
(mm) Ф400×1000 Ф500×1000 Ф600×1000 Ф700×1400 Ф900×1600 Ф1000×2000

Potência (KW) 150 200 300 500 600 800

Frequência (HZ) 1500 1000 1000 1000 1000 1000

Método de controlo da
temperatura Termóstato elétrico Shima do Japão

Método de aquecimento Aquecimento por indução

Sistema de vácuo Bomba de vácuo de palhetas rotativas (para requisitos de vácuo elevado, são necessárias uma bomba de vácuo Roots e uma bomba de
difusão de óleo)

atmosfera de sinterização N² Ar e outros gases

Tensão nominal de alimentação
(V) 380

Tensão nominal de aquecimento
(V) 750

Limite de vácuo (Pa) 100 (estado frio de vácuo)
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Forno De Grafitização Contínua
Número do item: GF-07

Introduction

O forno de grafitização a alta temperatura é um
equipamento profissional para o tratamento de
grafitização de materiais de carbono. É um
equipamento fundamental para a produção de
produtos de grafite de alta qualidade. Tem alta
temperatura, alta eficiência e aquecimento
uniforme. É adequado para vários tratamentos
de alta temperatura e tratamentos de
grafitização. É amplamente utilizado na
indústria metalúrgica, eletrónica, aeroespacial,
etc.

Saiba mais

Especificações do modelo do produto GF-07-10×20×50 GF-07-10×40×100 G7-06-10×60×200

Temperatura nominal (C) 2500 2500 2500

Área de aquecimento efectiva (mm) 100×200×500 100×400×1000 100×600×2000

Potência (KW) 80 150 300

Frequência(HZ) 2500 2500 1000

método de aquecimento Aquecimento por indução

Arrefecimento de importação e
exportação São criadas zonas de arrefecimento de 500-1000 mm à entrada e à saída, respetivamente.

Proteção de gás de importação e
exportação São criadas zonas de vedação de gás de 500-1000 mm na entrada e na saída, respetivamente

Método de medição da temperatura Medição de temperatura ótica por infravermelhos 1000-3200C

Peça de isolamento Feltro de carbono duro + feltro de carbono macio

Fluxo de gás 2-6m/h

Deteção do teor de oxigénio Utilização do analisador de teor de oxigénio Shaanxi Fein, deteção em tempo real do teor de oxigénio e analisador em tempo real
do ponto de orvalho
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Forno De Grafitização Vertical De Grandes Dimensões
Número do item: GF-08

Introduction

Um grande forno vertical de grafitização de alta
temperatura é um tipo de forno industrial
utilizado para a grafitização de materiais de
carbono, tais como fibra de carbono e negro de
fumo. É um forno de alta temperatura que pode
atingir temperaturas de até 3100°C.

Saiba mais

Especificações do modelo do
produto GF-08-Ф80X140 GF-08-Ф90X160 GF-08-Ф100X200 GF-08-Ф120X200

Volume (L) 703 1000 1500 2260

Temperatura nominal (C) 2800 2800 2600 2600

Temperatura limite (C) 3100 3100 2800 2800

Área de aquecimento efectiva
(mm) Ф800×1400 Ф900×1600 Ф1000×2000 Ф1200×2000

Potência(KW) 500 600 800 1200

Frequência(HZ) 1000 1000 1000 1000

Método de descarga Descarga superior/descarga inferior

Método de controlo da
temperatura Termóstato elétrico Shima do Japão

Método de aquecimento Aquecimento por indução

Sistema de vácuo Bomba de vácuo de palhetas rotativas (para requisitos de vácuo elevado, são necessárias uma bomba de vácuo Roots e uma bomba de
difusão de óleo)

atmosfera de sinterização N² Ar e outros gases

Tensão nominal de alimentação
(V) 380

Tensão nominal de aquecimento
(V) 750

Limite de vácuo (Pa) 100 (estado frio de vácuo)
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Forno De Grafitização A Temperatura Ultra-Alta
Número do item: GF-09

Introduction

O forno de grafitização de temperatura ultra-
alta utiliza aquecimento por indução de média
frequência num ambiente de vácuo ou de gás
inerte. A bobina de indução gera um campo
magnético alternado, induzindo correntes de
Foucault no cadinho de grafite, que aquece e
irradia calor para a peça de trabalho, levando-a
à temperatura desejada. Este forno é utilizado
principalmente para a grafitização e
sinterização de materiais de carbono, materiais
de fibra de carbono e outros materiais
compósitos.

Saiba mais

Capacidade de alimentação eléctrica 60KVA

Fonte de alimentação 4000～8000Hz (rastreamento automático)

Temperatura 3000℃

Precisão do controlo de temperatura ±2℃

Método de medição de temperatura 1100℃～3000℃

Tamanho efetivo da área de trabalho Φ200×200 mm (diâmetro×altura)

Grau de vácuo final a frio 133Pa

Aumento de pressão 3.0 Pa/h

Atmosfera protetora Árgon Nitrogénio

Pressão de insuflação ≤ 0,03MPa

Método de entrada e saída de material Carga e descarga pelo topo

Condições de aquecimento Sinterização em atmosfera (gás inerte)
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Kintek Solution
Sede: No.89 Science Avenue, High-Tech Zone,
Zhengzhou, China
Escritório em Hong Kong: 300 Lockhart Road, Wan Chai,
Hong Kong
Escritório do Canadá: Boulevard Graham, Mont-Royal,
QC, H3P 2C7, Canadá
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